
22001100洗洗浄浄総総合合展展へへ出出展展ししままししたた
都都産産技技研研イイベベンントト参参加加レレポポーートト

Tiri News 2010 vol. 057 11

Information

組込み総合技術展「Embedded Technology 2010」
出展のお知らせ

　2010年10月13日（水曜日）から10月15日（金曜日）に東京
ビッグサイト東ホールにて開催された「2010洗浄総合展」に出
展しました。
　都産技研のブースでは、次世代型環境対策技術や東京都・科学
技術振興機構と一緒に取り組んでいるVOC対策技術、バイオ応
用技術の研究成果について、試作品やパネル展示を通じてご紹介
しました。また、平成23年5月（予定）、江東区青海にオープン
する新本部の拡充する支援メニューについてもご紹介しました。

　また14日には、会場内の特設スペースで行われたワーク
ショップにて、都産技研職員によるVOC排出削減技術開発と排
水処理技術について発表しました。
　都産技研ブースには環境浄化ビジネスを推進するメーカーをは
じめ2,500社以上ものお客様にご来場いただき、盛況のうちに展
示会を終了することができました。
　開催にあたりご協力ご支援をいただいた皆さま、ご来場いただ
いた皆さま、ありがとうございました。

都産技研ブース

ワークショップでの発表

　都産技研は、12月にパシフィコ横浜で開催される　組込み総合技術展「Embedded 
Technology（ET）2010」に出展いたします。
　ET2010は、次世代デジタル家電、携帯端末、カーエレクトロニクス、ロボット、各種産業用
機器などの最先端テクノロジーに欠かせない組込み技術とソリューションが集約された専門技術
展です。都産技研でも組込み技術に関する研究成果や基盤技術を活用し製品化に向けた共同研究、
機器利用についてご案内します。ぜひご来場ください。

　展示内容（予定）　
・製品化するに当たり各種規格に対応した試験等が可能なＥＭＣ関連の評価設備や装置
・多摩テクノプラザ大型ＥＭＣサイト及び高調波電流試験器
・GPGPUによる演算の高速化デモ
・FPGAを利用したリアルタイムOSの挙動を監視するトレーサIP

＜日時＞　平成22年12月１日（水）～３日（金）　10：00～17：00
　　　　　　※２日（木）は18：00まで
＜会場＞　パシフィコ横浜　展示ホール
　　　　　　〒220－0012　横浜市西区みなとみらい１丁目１番１号
＜展示会のお問い合わせ先＞
　Embedded Technology 運営事務局　Tel：03－3219－3563　Fax：03－3219－3628

※詳しくは組込み総合技術展「Embedded Technology 2010」ホームページ
　（http://www.jasa.or.jp/et/ET2010/index.html）をご覧ください。
■お問い合わせ先：経営企画部経営情報室広報係　TEL：03－3909－2151（代）

TIRI News 新本部特別号（2010）に誤記がありました。P.10左段小見出「産環境・
エネルギー」を「環境・省エネルギー」へ、同ページ左段小見出「材料強度試験室」
内２行目『～現在200kNの万能試験機で～』の数値を『2000kN』へ、５行目
『～さらに高強度に対応できる300kNの～』の数値を『3000kN』へ修正します。


